Dosier- und Mischtechnik
Induktionserwarmung
Plasmaaktivierung
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Wir wachsen

mit unseren Aufgaben



H. Sigrist + Partner AG ist marktfUhrender Handels-

betrieb auf dem Gebiet der Dosier- und Mischtech-
nik far flissige und pastdse Medien im Milli- und
Mikrodosierbereich in der industriellen Fertigung
sowie Prézisionsindustrie. Mit in der Zwischenzeit
Uber 20 Jahren Erfahrung, bieten wir ein umfang-
reiches Lieferprogramm an Dosiergeraten, Ventil-
Dosier-Systeme einschliesslich halb- und voll-
automatischer Dosiersysteme und Anlagen, auf der
Basis von x-y-z-Roboter (Koordinatentische). Als
die
Produktlinien Plasmaaktivierungsanlagen (aktivieren

Erganzung zum Dosierbereich haben wir

von Kunststoffen vor dem Kleben) und Induktions-
anlagen (Loten, Harten und 2K-Verbindungstechnik)
mit in unser Lieferprogramm aufgenommen. Ein
weiterer Bereich sind Weichlotpasten fur SMD und
ahnliche Anwendungsgebiete, abgerundet mit
Kleinlétbadern, statischen Mischern und silikonfreien

Warmeleitpasten.

Beratung und Service ist unser oberstes Gebot.
Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf jede neue
Herausforderung.
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In der modernen Fertigungstechnik werden Dosier-
systeme fUr FlUssigkeiten und Pasten in einem
breiten Spektrum eingesetzt. Es lassen sich
kleinste Dosiermengen von 0.001 Gramm genauso
einfach und zuverlassig «per Hand» direkt aus der
Kartusche auftragen, als auch grossere Mengen von

einigen Gramm.

Unser Angebot reicht von einfachen, manuellen
Auftragspistolen Uber kostenglUnstige Dosier-
systeme, bis hin zu voll digitalen, prozessor-
gesteuerten Systemen. Hierbei zahlen Druck-Zeit
gesteuerte Gerate zu den am weitest verbrei-
teten und &ausserst zuverlassigsten Produktions-
systemen. Das komplette Zubehor an Verbrauchs-
materialien wie Dosiernadeln, Kartuschen usw. ist
ab Lager verfugbar.







Ob Bauteile verklebt, befullt oder geschmiert
werden, Uberall sind Dosierventile zu finden. Ein
Ventil-Dosiersystem besteht grundsétzlich aus
dem Dosierventil einem Materialreservoir und einer
Steuereinheit. Am Haufigsten eingesetzt werden
pneumatisch gesteuerte Dosierventile. U.a. fur
die Applizierung von ein-komponentigem Material
wie Klebstoffe, Silikone, Oele, Fette, Flussmittel,
Lotpasten, elektrisch leitfahige Klebstoffe, ther-
misch leitfahige Klebstoffe usw. Aber auch Dosier-
ventile um FlUssigkeiten zu spruhen oder definierte
Mengen volumetrisch zu fordern so genannte
Volumendosierventile sind im Einsatz. Durch die
kompakte Bauform finden die Dosierventile in fasst
jeder Zelle Platz. Die Steuergerate sind mit jeder
SPS- oder CNC-Steuerung ansteuerbar.




((NEU! Echt volumetrisch dosiefeh))— -




Volumetrisch Dosieren

preeflow® jetzt und in Zukunft die Marke in der
Dosiertechnik. Spezialisten in der Dosiertechnik
haben eine neue Dispenser-System-Serie entwi-
ckelt. preeflow® macht es moglich mit nur einem
Dosierer die verschiedensten Medien zu dosieren.
Bei einer Dosiergenauigkeit von +/- 1% und einer
Wiederholgenauigkeit von >99% sind in Zukunft
erhebliche Produkteinsparungen realisierbar. Sie
kénnen Ole, Fette, Dichtstoffe, Klebstoffe, Silikone
oder abrasive Medien punktdosieren oder als

Raupe auftragen und das volumetrisch, unabhangig

von Temperatur, Druck oder Viskositat.

Die Steuerung des Prazisionsvolumendosierer
ist Mikroprozessor gesteuert. Dosierdriicke von
16 bis 20 bar kdnnen erreicht werden. Durch die
reversierende Fdrderrichtung wird mit preeflow®
ein sauberer, kontrollierter Material- bzw. Mediums-
abriss ohne nachtropfen moglich.
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Industrielle Produkte haben heute mehr und mehr
die Tendenz zu Miniaturisierung. Dies wird vor allem
deutlich in der Elektronik (Telekommunikation, Unter-
haltungselektronik) oder auch in der Medizintechnik
und in dem zukunftsorientierten Markt der Mikro-
systemtechnik (z.B. Uhrenindustrie). Dies erfordert
eine hochgenaue Kleinstmengendosierung von
einer groBen Bandbreite an Flussigkeiten wie z.B.
Klebstoffe, Lotpasten, FluBmittel, Silikone, Lacke,
pharmazeutische Wirkstoffe.

VERMES® Mikrodosiersysteme erflillen alle indus-
triellen Anforderungen an Prazision, Schnelligkeit,
Robustheit sowie einfacher und sicherer Hand-
habung. Damit wird jeder Dosierprozess zuverlassig,
schnell und kostengunstig.



{(Eine Herausforderung fiir Spezialisten))




Zwei-Komponenten Dosier- und Mischsysteme

werden heute in einem breiten Spektrum der
Industrie eingesetzt. Dies reicht vom Maschinenbau,
Elektrotechnik, Elektronik bis zur Medizintechnik, Luft
und Raumfahrt und vielen anderen Bereichen. Die
Hauptaufgaben sind Verklebungen, bei denen kurze
Aushartezeiten erforderlich sind, das Vergiessen
von Sensoren oder elektronischen Komponenten.
In der Regel m&chte der Anwender erreichen, dass
seine Bauteile vor Feuchtigkeit oder mechanischer
Belastung geschltzt sind. Grundsétzlich setzt sich

eine 2K Mischanlage immer aus folgenden Kompo-

nenten zusammen: Getrennte Materialbehalter flr

beide Komponenten, Pumpe fur Harz und Harter,
und Mischeinheit (z.B. Mischrohr).
Zwei unterschiedliche Anlagengrossen decken die

Auslassventil

Bereiche: 0.3cc bis 5cc und 5cc bis 80cc ab. Die
Anlagen kodnnen fur Epoxies, Polyurethane und
Siikone eingesetzt werden. Sie zeichnen sich durch
eine einfache Bedienung und hohe Zuverlassigkeit
sowie geringem Wartungsaufwand aus.
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Speziell wenn hohe Genauigkeiten an die Positio-
nierung oder aber rationelles und schnelles Arbeiten
mit konstanter Wiederholbarkeit gefordert sind,
kommen XYZ-Dosiersysteme zum Einsatz. |hre
Starke liegt in der Flexibilitdt, Zuverldssigkeit und
konstanter Qualitdt der Dosierung. Dichtraupen
lassen sich so in den unterschiedlichsten Konturen
auftragen. Klebepunkte ké&nnen schnell und ohne
Werkzeugkosten geédndert werden.

Durch eine komfortable Dosiersoftware ist es
moglich, neue Bauteile schnell einzurichten, und
immer wieder neu an aktuelle Anforderungen
anzupassen. Eine breite Palette an 3-Achsen und
4-Achsen Robotern vom Desktop-System Uber
Portalsysteme bis hin zu SCARA Robotern bietet fur
jeden Anwendungsfall die optimale L&sung. Ver-
flgbare Optionen sind neben Schutzeinhausungen
mit Schiebetlre oder Lichtgitter auch Bildverarbei-
tungssysteme.
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Die induktive Erwarmung gilt seit langem als
Schlussel fur qualitativn. hochstehende Erwar-
mungsprozesse und eignet sich zum effek-
tiven Eintrag von Energie fur schnelle, gezielte
und genaue Erwarmung metallischer Teile in
der Produktion, wie z.B. beim Loten, Harten,

Kleben, VergieBen, Beschichten und Schmelzen.

Mit Hilfe moderner Halbleitertechnik ist die Induk-
tionstechnik ein leicht handhabbares und ener-

giesparendes Fertigungsverfahren. Die Kompo-

nenten eines Induktionserw&rmungssystems sind

‘und Anlagasn

der Hochfrequenz-Generator, die Induktionsspule
und das zu erwérmende Substrat. Dem Anwender
(50kHz bis
13MHz) fUr verschiedene Anwendungen und eine

stehen diverse Frequenzbereiche

umfassende Palette von Prozesscontrollern fur den
Automatisierungsbereich zur VerfiUgung. Modernste
Auswertungssoftware unterstitzt den Anwender in
der Beurteilung der Spulenglte und Effizienz des

Erw&rmungsprozesses.
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Plasmaaktivierung

Kostenglinstige Ausgangsmaterialien und individu-
elle Losungen fur die Oberflachenbehandlung sind
in der industriellen Fertigung haufig angestrebte
Ziele. Die atmospharische Plasmatechnologie
von Plasmatreat GmbH findet Anwendung in allen
Bereichen der industriellen Fertigung. Das Poten-
tial dieser vielseitigen Technologie ist nahezu un-
begrenzt. Materialien wie Kunststoff, Metall, Glas
oder Textilien werden mit atmospharischem
Plasma effizient und effektiv gereinigt, aktiviert
oder beschichtet. Ohne jeglichen Einsatz von
Chemikalien und ohne wesentlichen Eingriff in
den bestehenden Prozessablauf werden mit
der Openair®-Plasmatechnologie innovative und
kostengunstige Oberflachenbehandlungen in der
Produktion realisiert.
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Adressen
H.Sigrist & Partner AG H.Sigrist + Partner SA
Lauchefeld 31 21, chemin Terroux
CH-9548 Matzingen CH-1218 Grand-Saconnex
Tel: +41 52 369 30 00 Mobile: +41 79 793 73 44

Fax: +41 52 369 30 01

dosiersysteme.ch



